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ガラス研磨事業におけるレアアースリサイクルセミナー
３.日 時 201１年1月 ２７日（木） 1５：00～17：00
４.会 場
室蘭テクノセンター２F 研修室
〒050-0083 室蘭市東町４丁目２８番１号

TEL：0143-45-1188 FAX：0143-45-6636

e-mail：techno@murotech.or.jp
財団法人 室蘭テクノセンター５.主 催
６. 講 師

講定員
０名

になり次第

終了
国立大学法人 福島大学 教授 佐藤 理夫 様

【略歴】
1987 年 東京大学大学院 工学系研究科博士課程 化学工学専攻卒業（工学博士）

1987 年 日本電信電話株式会社 入社

ＮＴＴ基礎研究所・ＮＴＴフォトニクス研究所にて、化合物半導体や

光通信用素子の研究開発にあたる

ＮＴＴ先端技術総合研究所企画部にて、研究方針策定・研究環境構築・

安全管理にあたる

ＮＴＴエレクトロニクス（株）に出向し、社長付き経営スタッフとし

て経営全般に関与

同社の子会社を設立し、取締役（ＣＯＯ）に就任

2004 年 福島大学に着任。

2006 年～2010 年 産業システム工学専攻長

2010 年 福島大学低炭素社会研究所を設立 所長を務めている
締切 平成２３年１月２０日
お申込みは、本チラシ裏面申込み用紙ご記入の上、室蘭テクノセンター迄

ＦＡＸ下さいませ。尚、お電話でもお受けいたします。

財団法人室蘭テクノセンター 〒050-0083 室蘭市東町４丁目２８番１号
ガラス研磨材には、大変貴重となったレアアース（酸化セリウム）

含まれている。使用済の研磨材スラリーを凍結・解凍する等して、

化セリウムを回収し、再生研磨材として使用する取り組みについて
ＴＥＬ（0143）45-1188 ＦＡＸ（0143）45-6636

mailto:techno@murotech.or.jp


ＦＡＸ番号（0143）45－6636

（財）室蘭テクノセンター行

申込み用紙（室蘭テクノセンター環境リサイクルセミナー）

会社名

団体名等

所在地

連絡先

〒 －

TEL （ ） － FAX （ ） －

e-mail

参加希望者

締切 平成２３年１月２０日

（注）本登録票にご記入いただいた個人情報につきましては、本事業実施のために使用するほか、

今後、室蘭テクノセンターからの各種情報提供等に使用させていただきます。


